
 

Cambridge International School 

 

Circ. n.426 San Giovanni la Punta,04/05/2026 

 

 Ai Docenti e agli Studenti 

delle classi 3ASA, 3A, 4ASP, 4A 
Alle Famiglie degli Studenti interessati 

Ai Docenti Tutor per l’orientamento 
Al D.S.G.A. 
Al sito Web 

 

 

Oggetto: Progetto "Sistemi MEMS e protocolli LoRaWAN per il 
monitoraggio geofisico dell'Etna"  

 

Si comunica che nell’ambito del progetto in oggetto sviluppato in collaborazione con 

STMicroelectronics (Catania Site) e con INGV, giorno mercoledì 13 maggio 2026 si 

svolgerà il secondo incontro con i tecnici dell’INGV e dell’ST presso il Museo dell’Etna di 

Viagrande, via Dietro Serra.  

L’appuntamento è alle ore 08:30 direttamente sul luogo; l’attività si concluderà alle 

ore 12:00. 

Si ricorda che l’attività avrà valenza sia di Formazione scuola/lavoro che di 

orientamento. 

 

 

 

La Docente referente del progetto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Gentile (Dott.ssa Carmela Maccarrone) 

 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 

 


